
Superintendencia de Industria y Comercio
Certificado Número:  34900

Otorga  Patente de Invención     a:

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

A la creación denominada:
MÉTODO Y CIRCUITO PARA COMPENSAR LA TENSIÓN DE 

OFFSET DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

 
Clasificación: H02J 3/18, H03K 3/011

 
                Vigente:

Desde: 28 de junio de 2016
Hasta: 28 de junio de 2036

 Que la Solicitud de Patente de Invención No.16171357 cumple con los requisitos previstos 
en las disposiciones legales vigentes, Resolución No.2222 del 18 de marzo de 2019 en 
testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente.     


